
がな

されており，昨今ではめっ欤的ではない。そのため，多層めっきを有する有限空間を対象と

した簡便でなおかつ反応拡散層の成長を再現できる手法の開発が望まれていた。このような背景の元に，多層めっきを有する

銅合金条の反応拡散現象を解析し得るシミュレーション技術を逯ɸぐí








